
第28回 ワンストップ技術セミナーのお知らせ

■お問い合わせ先
ライカマイクロシテムズ株式会社
担当 ： 石坂 信也
Mail ： shinya.ishizaka@leica-microsystems.co.jp

Leica社製 新製品 Thunder

下記の通りＬｅｉｃａ 新製品「Thunder」のセミナーおよびデモンストレーションを開催致します。

◇セミナー （自由参加）

・日時 ： 2019年6月24日（月）

・時間 ： 16時00分～17時00分
・場所 ： 薬学部西館 3階W3セミナー室

◇デモ 倒立顕微鏡DMi8 （先着9名様）

・日時 ： 2019年6月25日（火）～27日（木）

・時間 ： ①10時30分 ②13時30分 ③15時30分
・場所 ： 薬学部南館 3階352室
※デモに参加ご希望の方は事前にご予約をお願いします。

従来の蛍光画像 Thunder画像

ⅰ高速、簡単、高解像
蛍光をロスする機構を使わず、高速で明るい高分解能像を退色がなく取得
例えば、蛍光3ch、100Stack、Clearing処理時間 わずか40秒

ⅰComputational Clearing技術
Leica独自開発したデシジョンマスク法を採用したリストレーション技術

ⅰ最高のパフォーマンス
DMi8との組み合わせ 高速多次元イメージング
M205FCAとの組み合わせ 高解像マクロイメージング

もっと速く画像取得ができればいいのに・・・
もっときれいな画像を簡単に取得したい・・・
このようなお悩みの方は是非ご参加下さい。

<Thunder詳細>


